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摘要(译)

涂敷装置（1），例如金属针或塑料导管，其在自由端的端部（2）中具
有逐渐增加的厚度，以形成基本上在侧面开口处终止的斜槽引导件（3）
（4））在应用设备（1）上制作。这样，通过具有外部导体（7）的同轴
管，通过介电层（9）和嵌入在介电层（9）中的中心导体（8）形成间隙
天线（10）。使其与外部导体（7）绝缘。天线（10）可沿着与引入方向
形成角度α的致动方向放入目标组织中。这样，由于施加装置（1）的尖
端与外部导体（7）电连接，因此天线（10）实现了实际的表面等温，即
在曲面（13）内实际凝结的大量组织。增加其行动领域。
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